
1 月（2月号） 2 月（3月号） 3 月（4月号） 4 月（5月号）
○エレクトロニクス総合（インター
ネプコン）
○流量・レベル計
○自動車技術・オートモーティブテ
クノロジー
○太陽電池・新エネルギー

○センサ・計測・制御
○ディスペンサ
○物流機器/セキュリティ
（RFID・監視）
○環境保全・安全対策
○工業材料・成形加工・新素材

○モータ・位置決め・制御
○電源・電池・UPS
○FPD製造技術
○FAコンポーネント
○工具総合（インターモールド）

○自動車技術・オートモーティブテ
クノロジー
○センサ・計測・制御
○組み込みシステム技術（ESEC）
○ポンプ・バルブ・流体管理
○オプトエレクトロニクス

5 月（6月号）
○エレクトロニクス総合（JPCA・
PROTEC）
○画像処理・光学機器・レーザ技術
○半導体設計ツール・製造機器・装置
○環境保全・安全対策
○食品・薬粧・ケミカル

6 月（7月号）
○センサ・計測・制御
○自動車技術・オートモーティブテ
クノロジー
○設計製造・機械要素（設計製造/
機械要素技術展）
○太陽電池・新エネルギー
○工業材料・成形加工・新素材

7 月（8月号） 8 月（9月号）
○センサ計測
○位置決め制御
○工具/組立機器/加工/機械要素
○設計開発ツール/組み込みボード
○物流機器/セキュリティ（RFID）
○電線・ケーブル
○周辺・関連機器

○モータ・位置決め・制御
○自動車技術・オートモーティブテ
クノロジー
○ディスペンサ
○オプトエレクトロニクス
○自動認識総合展
○食品・薬粧・ケミカル
○環境保全・安全対策
○洗浄・真空

○エレクトロニクス総合（CEATEC）
○センサ・計測・制御
○設計製造・機械要素（関西設計製
造/機械要素技術展）
○粉粒体機器
○ポンプ・バルブ・流体管理

○自動車技術・オートモーティブテ
クノロジー
○FPD製造技術
○組み込みシステム技術（ET）
○食品・薬粧・ケミカル
○工業材料・成形加工・新素材

9 月（10月号） 10月（11月号） 11月（12月号） 12月（1月号）
○半導体製造機器（SEMICON）
○画像処理・光学機器・レーザ技術
○センサ・計測・制御
○国際ロボット展
○FAコンポーネント

○センサ計測
○位置決め制御
○工具/組立機器/加工/機械要素
○設計開発ツール/組み込みボード
○物流機器/セキュリティ（RFID）
○電線・ケーブル
○周辺・関連機器
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